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* The dimension of the opening window can be 

  changed according to the wafer transfer position.   
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  this drawing, please confirm with JEL in advance.

M
in
im
u
m
 
16
0
-

本図の内容は、株式会社ジェーイーエルが所有権を有するもので機密扱いとなっております。許可なく複写したり、第三者にこれを公開することのないようにお願い致します。


